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MINISTERIO DA EDUCAGAO f@
CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS Y.
DEPARTAMENTO DE METALURGIA E QUIMICA - TM v

CEFET-MG g

PORTARIA ADMINISTRATIVA DMQTM/DCTM/CEFET-MG N° 51, DE 22 DE SETEMBRO DE 2023

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE METALURGIA E QUIMICA DO CEFET-MG CAMPUS TIMOTEO, no uso das
atribuicbes legais e regimentais que lhe sdo conferidas, em resposta a solicitagdo do Colegiado do Curso Técnico em
Metalurgia do Campus Timéteo do CEFET-MG, formalizada através do Memorando Eletrdnico n° 8/2023 -
CTMETTM/DEPT/CEFET-MG (Cédigo: 202368855) N° do Protocolo: 23062.048088/2023-16, de 21 de Setembro de 2023,
vem através deste instrumento DESIGNAR a comissao para andlise do pedido de dispensa de estagio curricular obrigatério

protocolizado pelo estudante Rodrigo Fernando Campos da Cunha, matricula 20192022407, através do processo
23062.047913/2023-65.

Art. 1° - Composigédo da comisséao:

| - Aimir Silva Neto

Il - Edilson José Barbosa

Il - Erriston Campos Amaral

Paragrafo Unico - A presidéncia da comisséo ficara a cargo do professor Erriston Campos Amaral.

Art. 2° - A comissao devera atuar em conformidade com a Resolugdo CEPT 09/22 buscando atender as solicitagcdes
indicadas nos despachos informativos emitido pela CRA-TM inseridos no processo de protocolo 23062.047913/2023-65.

Art. 3° - Considerando a demanda de agenda de defesa de memorial reflexivo, a qual precisa ser feita pelo requerente, o
prazo para conclusdo dos trabalhos desta comissao é até a data de 25/10/2023.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data de 22/09/2023.
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RONEY ANDERSON NASCIMENTO DE AQUINO
CHEFE - TITULAR
DMQTM (11.63.04)
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